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Geheimhaltungsvereinbarung

1. Mit der nachfolgenden Unterschrift verpflichtet sich der/die Unterzeichnende, alle auf
dieser Tagung erlangten Kenntnisse und Informationen, die insbesondere im
Zusammenhang mit der Prdsentation von Forschungsergebnissen, Neuentwicklungen und
Versuchen sowie mit Gesprachen stehen, geheim zu halten. Die Verpflichtung zur
Geheimhaltung gilt insbesondere auch gegeniiber Kollegen und Mitarbeitern, die nicht
notwendigerweise mit der Projektarbeit befasst sind und nicht durch eine
Geheimhaltungsvereinbarung z. B. im Arbeits- oder Dienstvertrag zur Verschwiegenheit
verpflichtet sind.

2. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Erfinder das alleinige und uneingeschrankte
Recht auf Schutzanmeldung vorbehilt, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart
ist. Durch diese Vereinbarung werden keinerlei Nutzungsrechte, insbesondere an den
mitgeteilten Informationen, eingerdaumt, noch besteht eine Verpflichtung hierzu.

3. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht fir Ergebnisse und Entwicklungen, die
bereits zum Stand der Technik zéhlen und damit nicht mehr schutzfahig sind.
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Bitte senden Sie die unterschriebene Geheimhaltungsvereinbarung bis zum 15. September 2020 per
E-Mail an hansdieter.hoffmann®@ilt.fraunhofer.de.
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